


РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 93 с., 31 рис., 24 табл., 48 источник. 
Целью проекта является разработка технологического процесса 

формирования многокомпонентных   покрытий (Ti, Al ,B)N для 
повышенияэксплуатационных свойств долбяка. 

В процессе проектирования былиразработаны технологический 
процесс в соответствии с условиями работы и предъявляемыми 
требованиями к долбяку и технологическая оснастка для нанесения 
вакуумно-плазменного покрытия, а также проведена автоматизация системы 
для нанесения вакуумно-плазменного покрытия. Осаждение покрытия(Ti, Al, 
B)N на долбяк позволяет обеспечить увеличенный срок службы, т.е. нет 
необходимости частой переточки долбяка, возможна интенсификация 
режимов обработки за счет снижения коэффициента трения и сохранения 
высокой микротвердости при повышенных температурах. 

Элементами научной новизны полученных результатов является 
формирование наноструктурного вакуумно-плазменного покрытия, 
указанного состава, ранеене использовавшееся в металлообработке и 
превосходящее по своим эксплуатационным характеристикам наиболее 
близкие аналоги таких покрытий. 

Областями возможного практического применения полученных 
результатов проекта являются любые промышленные отрасли, где 
присутствует необходимость в реализации технологического процесса 
напыления, указанного покрытия, на различные конструкционные 
материалы. 

В разделе «Охрана труда» рассмотрены основные вопросы техники 
безопасности при работе с вакуумной установкой для нанесения покрытий 
магнетронным методом, вакуумной и пожарной безопасности. 
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